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(ðèñ. 4, êðèâûå 1 è 2). Â äàëüíåéøåì èçëó÷åíèå äîñ-
òèãàåò êâàçèíåéòðàëüíîé îáëàñòè áàçû è ãåòåðîãðà-
íèöû N0AlGaAs�n+GaAs, ãäå ôîòîîòêëèê èìååò ïðî-
òèâîïîëîæíûé çíàê (ðèñ. 3, ïîçèöèè 3, 4 è 5). Ïîçè-
öèÿ 3 ñîîòâåòñòâóåò âîçáóæäåíèþ íîñèòåëåé ñ óðîâ-
íåé ñîáñòâåííûõ äåôåêòîâ ãåòåðîñëîÿ, à ïîçèöèÿ 4
� ðàçäåëåíèþ ôîòîíîñèòåëåé â îáëàñòè îáúåìíîãî
çàðÿäà íà ãåòåðîãðàíèöå N0AlGaAs�n+GaAs è, íàêî-
íåö, ïîçèöèÿ 5 îòðàæàåò âîçáóæäåíèå ôîòîíîñèòåëåé
ñ ïðèìåñíûõ óðîâíåé êèñëîðîäà. Â ðåçóëüòàòå èìååì
ñìåíó çíàêà ôîòîòîêà â ðåæèìå êîðîòêîãî çàìûêà-
íèÿ â çàâèñèìîñòè îò äëèíû âîëíû âîçáóæäàþùåãî
îïòè÷åñêîãî èçëó÷åíèÿ.

Òàêèì îáðàçîì, â ëåãèðîâàííîé êèñëîðîäîì äâóõ-
áàçîâîé Ag�N0AlGaAs�n+GaAs�n0GaInAs�Au-ñòðóê-
òóðå ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå îáíàðóæèâàåòñÿ
ôîòîâîëüòàè÷åñêèé ýôôåêò, êîòîðûé ñîïðîâîæäàåò-
ñÿ ñìåíîé çíàêà ôîòîòîêà ïðè ïåðåõîäå èç îáëàñòè

Iô
êç

íîðì. åä.

0,6

0,0

�0,6

0,4          0,8           1,2          1,6           λ, ìêì

1

43

2

1 � 40°Ñ
2 � 50°Ñ
3 � 60°Ñ
4 � 80°Ñ

Ðèñ. 4. Ñïåêòðàëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà Ag�N0AlGaAs�
n+GaAs�n0GaInAs�Au-ñòðóêòóðû ïðè ðàçëè÷íûõ òåìïåðà-
òóðàõ â ðåæèìå òîêà êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ ïðè îñâåùåíèè

ñî ñòîðîíû Ag�N0AlGaAs

ñîáñòâåííîãî ïîãëîùåíèÿ ê ïðèìåñíîìó â äèàïàçî-
íå ñïåêòðà îò 0,4 äî 2 ìêì. Ñòðóêòóðà ïðåäñòàâëÿåò
èíòåðåñ êàê áåñøóìíûé ôîòîïðèåìíèê äëÿ âîëîêîí-
íî-îïòè÷åñêèõ ñèñòåì.
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íî çíà÷åíèå qϕB0 äëÿ ñòðóêòóð Ni�n-GaAs, îïðåäå-
ëåííîå ôîòîîòâåòîì ïðè îñâåùåíèè ñî ñòîðîíû ïî-
ëóïðîçðà÷íîãî ñëîÿ Ni.

Ðåçóëüòàòû äàííûõ èññëåäîâàíèé ìîãóò áûòü ïî-
ëåçíû ïðè ñîçäàíèè ïîâåðõíîñòíî-áàðüåðíûõ ñîë-
íå÷íûõ ýëåìåíòîâ íà îñíîâå Ni�n-GaAs-ñòðóêòóð,
ïîñêîëüêó òîíêèå ñëîè Ni îäíîâðåìåííî ìîãóò âû-
ïîëíÿòü ôóíêöèè áàðüåðíîãî êîíòàêòà è ïðåäóïðåæ-
äàòü ðàçîãðåâ ñîëíå÷íîãî ýëåìåíòà îò áëèæíåãî èí-
ôðàêðàñíîãî èçëó÷åíèÿ Ñîëíöà ñ ýíåðãèåé ôîòîíîâ
hν<1,3 ýÂ.
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Windows-îðèåíòèðîâàííîå, ñîñòîèò èç áîëüøîãî ÷èñ-
ëà ìåíþ, ñîäåðæèò îáøèðíóþ áàçó äàííûõ, ðåäàê-
òîðû è ãðàôîïîñòðîèòåëè, ïîçâîëÿåò áûñòðî îáðà-
áàòûâàòü è êîððåêòèðîâàòü ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé,
ïðîâîäèòü ñðàâíåíèå ñ âûáðàííûìè õàðàêòåðèñòè-
êàìè è ìíîãîå äðóãîå. Ïðè äàëüíåéøåé ìîäåðíèçà-
öèè êîìïëåêñà ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ëåãêî àäàï-
òèðóåòñÿ.

Ñîçäàííûé èçìåðèòåëüíî-âû÷èñëèòåëüíûé êîì-
ïëåêñ ÑÌ-100 ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ýôôåêòèâíóþ
äèàãíîñòèêó íå òîëüêî íîâûõ æèäêîêðèñòàëëè÷å-

ñêèõ ìàòåðèàëîâ è  äèñïëååâ íà èõ îñíîâå, íî è äðó-
ãèõ ïëîñêèõ ñðåäñòâ îòîáðàæåíèÿ èíôîðìàöèè �
ïðè íåñëîæíîé äîðàáîòêå êîíñòðóêöèè è ïðîãðàì-
ìíîãî îáåñïå÷åíèÿ.
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ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß
³ Àâòîìàòèçèðîâàííûå ñèñòåìû è òåõíè-
÷åñêèå ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì è
òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè.
³ Ïðîìûøëåííûå êîíòðîëëåðû.
³ Ñèñòåìû êîíòðîëÿ, ðåãóëèðîâàíèÿ è óïðàâ-
ëåíèÿ.
³ Ïðîìûøëåííàÿ àâòîìàòèçàöèÿ. Ðîáîòû.
Ìàíèïóëÿòîðû. Ïåðèôåðèéíîå îáîðóäîâàíèå.
Ëàçåðíàÿ òåõíèêà. Îáðàáîòêà èçîáðàæåíèé â
ïðîìûøëåííîì ïðîöåññå.
³ Îáåñïå÷åíèå è êîíòðîëü êà÷åñòâà.
³ Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè è ïðîãðàì-
ìíîå îáåñïå÷åíèå: ñèñòåìû CAD/CAM, áàçî-
âûå ñèñòåìû è ñðåäñòâà ðàçðàáîòêè ïðî-
ãðàìì, èíæèíèðèíã, óñëóãè è ñåðâèñ.

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

Ýëåêòðîííûå êîìïîíåíòû, êîìïëåêòóþùèå.
³ Ïîëóïðîâîäíèêîâûå óñòðîéñòâà.
³ Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå êîìïîíåíòû è òåõíî-
ëîãèè ñîåäèíåíèé.
³ Âñòðîåííûå ñèñòåìû.
³ Äàò÷èêè è ìèêðîñèñòåìû.

³ Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ.
³ Ïå÷àòíûå ïëàòû è äðóãèå ïëàòû äëÿ ìîí-
òàæà.
³ Ïàññèâíûå êîìïîíåíòû.
³ Îáîðóäîâàíèå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
� òåñòèðîâàíèå èçìåðåíèé.
³ Óçëû è ïîäñèñòåìû.

Òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå,
ìàòåðèàëû è èíñòðóìåíòû
äëÿ ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîííîé
ïðîìûøëåííîñòè.
³ Ïðîèçâîäñòâî ïîëóïðîâîäíèêîâ.
³ Ìèêðîñèñòåìíàÿ òåõíîëîãèÿ.
³ Îáðàáîòêà ìàòåðèàëîâ.
³ Ïðîèçâîäñòâî êîìïîíåíòîâ, òåõíîëîãèè
äëÿ îáðàáîòêè êàáåëåé.
³ Òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà ïå÷àòíûõ ïëàò è
äðóãèõ íîñèòåëåé ñõåì.
³ Òåõíîëîãèÿ ìîíòàæà êîìïîíåíòîâ íà ïî-
âåðõíîñòü ïëàò.
³ Òåõíîëîãèÿ ïàéêè.
³ ×èñòîâàÿ îáðàáîòêà èçäåëèé.
³ Èñïûòàíèÿ è èçìåðåíèÿ.




